Zalgcznik 3

ODNIESIENIE PRZEDMIOTOWYCH EFEKTOW KSZTALCENIA
DO EFEKTOW KSZTALCENIA DLA POSZCZEGOLNYCH KIERUNKOW STUDIOW
NA POLITECHNICE SLASKIEJ OD ROKU AKADEMICKIEGO 2013/14

poziom ksztalcenia: studia | stopnia

przedmiot: Jezyk angielski / Jezyk obcy
UWAGA:

e PEK _WO01, PEK_UO01, PEK_U02, PEK_U03, PEK_KO01 - przedmiotowe efekty ksztatcenia opisane w karcie
przedmiotu (Zatacznik 4)

e Symbole oznaczajace efekty ksztalcenia dla kierunkow sa opisane w Zatgczniku do Uchwaly Senatu

Nr XXV111/326/11/12

zamieszczonym

na  stronie

Dziatu

Spraw

Studenckich

1 Ksztalcenia

(http://www.polsl.pl/Jednostki/RD1/Strony/efekty ksztalcenia.aspx) oraz na stronach internetowych wydziatow
(Architektura i urbanistyka (RAr), Architektura wnetrz (RAr), Energetyka (RE), Power engineering (RIE)).

. PEK
Wydzial . PEK W01 PEK UO01 PEK U02 PEK UO03 PEK KO01
Kierunek - - - - -
K1A-K5
. . . K1A-K10
Architektura i urbanistyka K1A-W19 K1A-U18 K1A-U18 K1A-U18 KIA-K11
K1A-K12
RAr KIAW-K02
: K1AW-KO05
Architektura wnetrz K1AW-U20 K1AW-U20 K1AW-U20 K1AW-U20 KIAW-K11
K1AW-K14
KLA W22 K1A_U01 K1A_U03 K1A_U04 ﬁﬁ—ﬁg;
Automatyka i robotyka KIA U05 K1A_U05 K1A_U05 K1A _U05 K1A K03
- K1A_U06 K1A_U06 K1A_U06 K1A K07
K1A W16 K1A_U01 K1A_U02 K1A_U02 K1A_KO1
Biotechnologia KIA U02 K1A U02 K1A U03 K1A_U03 K1A_KO02
(mi@dzywydzia}owa) KlA_U05 K1A _U04 K1A_U04 K1A _U04 K1A_KO05
- K1A U05 K1A U05 K1A U05 K1A K06
K1A_KO01
Control, electronic, K1A_W20 K1A_UOL K1A_U03 K1A_U04 K1A_K02
d inf ti . . KLA U0G* K1A _UO05 K1A_U05 K1A _UO05 K1A K03
and information engineering _ KA U0G* KA U0G* KA U0G* _
— - - K1A K07
RAuU K1A_KO1
K1A W21 K1A_U01 K1A_U03 K1A_U04 K1A K02
Elektronika i telekomunikacja KIA U05 K1A UO05 K1A _U05 K1A _U05 K1A K04
- K1A_U06 K1A_U06 K1A_U06 KlA:KOG
K1A_UO01 K1A_U02 K1A_U02 K1A_KO01
Informatvka K1A W16 K1A_U02 K1A_U03 K1A_U04 K1A K02
Y K1A_U06 K1A_U05 K1A_U05 K1A_U05 K1A KO3
K1A U06 K1A U06 K1A U06 K1A K07
K1A_U05 K1A_U06 K1A_U06 K1A K01
. K1A W21 K1A_U06 K1A_U07 K1A_U08 K1A K02
Teleinformatyka K1A_U10 K1A_U09 K1A_U09 K1A_U09 K1A_KO03
K1A U10 K1A U10 K1A U10 K1A K07
K1A K01
. K1A U17 K1A K06
RB Budownictwo K1A W21 KIA U18 K1A U18 K1A_U18 KIA_K010
K1A K012

*nie dotyczy zaje¢ z jezyka, jezeli lektorat jest z innego jezyka niz angielski




PEK

Wydzial e PEK_WO01 PEK_UO0O1 PEK_UO02 PEK_UO03 PEK_KO01
g;?;ii@rng?igiglowa) patrz RAu (zgodnie z oznaczeniami efektéw na wydziale AEil)
K1A_U18 K1A_U16 K1A_U17 K1A_KO1
Chemia K1A_U20 K1A_U19 K1A_U18 K1A_U18 K1A_K02
K1A_U28 K1A_U20 K1A_U20 K1A_U20 K1A_K05
K1A_U28 K1A_U28 K1A_U28 K1A_ K08
K1A_U01 K1A_KO1
Industrial and engineering K1A_ W15 K1A_U03 ﬁﬁ—ggi ﬁﬁ—ggi K1A_K02
RCh chemistry K1A_U09 K1A_U04 KA~ U0S KA~ U0S K1A_ K04
K1A_U09 - - K1A_K06
K1A_KO1
Inzynieria chemiczna LA WL ﬁﬁ—ggé K1A_U03 K1A_U03 K1A_K02
i procesowa - KA Lo K1A_U04 K1A_U04 K1A_K04
- K1A_ K07
K1A_UO01 K1A_U02 K1A_U02 ﬁﬁ—ﬁg;
Technologia chemiczna K1A_W15 K1A_U02 K1A_U03 K1A U04 KIA K03
K1A_U05 K1A_U05 K1A_UO05 KLA K07
K1A_U01 K1A_U02 KIA U02 K1A_KO1
Elektronika i K1A W14 K1A_U02 K1A_U03 KIA U0 K1A_K02
telekomunikacja K1A_U05 K1A_U05 K1A_U05 K1A U06 K1A_KO03
K1A_U06 K1A_U06 - K1A_K05
K1A_U01 K1A_U02 K1A_U02 K1A K01
. K1A_U02 K1A_U03 K1A_U04 K1A_K02
Elektrotechnika K1A_U06 K1A_U05 K1A_U05 K1A_UO05 K1A_KO3
K1A_U06 K1A_U06 K1A_U06 K1A K07
K_Uo01 K_U02 K_U02 K_KO01
K_W15 K_U02 K_U03 K_U04 K_K02
RE Energetyka K_U05 K_U05 K_U05 K_U05 K_KO3
K_U06 K_U06 K_U06 K_K07
K1A_U01 K1A_U02 K1A_U02 KIA K02
K1A W16 K1A_U02 K1A_U03 K1A_U04 =
Informatyka K1A_U06 K1A_U05 K1A_UO05 K1A_UO05 Eiﬁ—ﬁgi
K1A_U06 K1A_U06 K1A_U06 -
KIA U02 K1A_U03 K1A_U03 K1A_KO1
. K1A W14 - K1A_U04 K1A_U05 K1A_KO03
Mechatronika K1A_U07 ﬁﬁ—ggg K1A_U06 K1A_U06 K1A K04
- K1A_U07 K1A_U07 K1A_ K07
K1A_U01 K1A_U03 K1A_U04
KIA Wi K1A_U05 K1A_UO05 K1A_UO05 Eiﬁ—?g;
Gornictwo i geologia K1A U0G K1A U06 K1A _U06 K1A _U06 K1A K03
- K1A_U18 tylko K1A_U18 tylko K1A_U18 tylko KIA KO
EZiZO EZiZO EZiZO -
RG K1A_U01
K1A_U02 K1A_U02 K1A_U02 K1A_KO01
K1A_ W23 tylko - - - -
L o - : K1A_U05 K1A_U03 K1A_U04 K1A_K02
Inzynieria bezpieczenstwa lT(llC)AI?lE(F)’6 10izK K1A_U06 K1A_UO5 K1A_UO5 K1A_KO3
- KL1A_U10 tylko K1A_U06 K1A_U06 K1A_KO07
TiOBIHP, 10iZK
K1A_KO1
L K1A_U21 K1A_U21 K1A_U21 K1A_K02
RIB Inzynieria biomedyczna K1A_W22 KIA_U22 KA U22 KA U22 KA _K04
K1A_KO06




PEK

Wydzial . PEK_WO01 PEK_UO01 PEK_UO02 PEK_UO03 PEK_KO01
Kierunek
qutechnolog!a patrz RAu (zgodnie z oznaczeniami efektow na wydziale AEil)
(miedzywydziatlowa)
K1A_UO1 K1A_U02 K1A_U02 K1A_K01
e K1A W21 K1A_U02 K1A U03 K1A_UO03 K1A K02
K1A_U06 K1A_U05 K1A_U05 K1A_U05 K1A_K03
K1A_U06 K1A_U06 K1A_U06 K1A_K07
KLA_U05 LA L05 KL1A_U05 A
Inzynieria bezpieczenstwa K1A_WO05 K1A_U06 K1A UO08 K1A_U07 K1A K03
K1A_U08 - K1A_U08 -
- - K1A_K07
K1A_UO07 KIA U07 K1A_U07 K1A K01
L, . K1A W05 K1A_U09 - K1A_U09 K1A K02
RIE | InZynieria srodowiska K1A_W08 K1A_U08 K1A_U09 K1A_U10 K1A_K03
K1A U11 KIA_ULL K1A U11 K1A K07
K1A_UO1 K1A_U02 K1A_U02 K1A_KO01
Mechanika i budowa K1A_W19 K1A_U02 K1A_U03 K1A_U04 K1A_K02
maszyn K1A_U06 K1A_U05 K1A_U05 K1A_UO05 K1A K03
K1A_U06 K1A_U06 K1A_U06 K1A_K07
K1A K01
. . K1A_WO01 K1A_K02
Ochrona srodowiska KIA W02 K1A_UO01 K1A_U01 K1A U01 K1A_K03
K1A K07
K1A_UO1 K1A_U02 K1A_U02 K1A_K01
L K1A W21 K1A_U02 K1A U03 K1A U04 K1A K02
Power engineering K1A_U06 K1A_U05 K1A_U05 K1A_U05 K1A_KO03
K1A_U06 K1A _U06 K1A U06 K1A K07
K1A_U04 K1A_U06 K1A_U06 ﬁﬁ—?g;
Informatyka przemystowa K1A W19 K1A_U06 K1A_U07 K1A_U07 KIA KO3
K1A_U07 K1A U08 K1A U10 K1A K07
- . LA W7 K1A_U03 K1A_U05 K1A_UO05 ﬁﬁ—?g;
Inzynieria materialowa K1A W18 K1A_U05 K1A_U06 K1A_U06 K1A K03
- K1A_U06 K1A_U07 K1A_U08 -
K1A K07
RM K1A_U06 K1A U08 K1A U08 K1A K01
Metalurgia K1A_W17 K1A_U08 K1A_U10 K1A_U11 K1A_K02
K1A W21 K1A U12 K1A U12 KI1A U12 K1A K03
K1A U13 K1A U13 KI1A U13 K1A K07
K1A K01
Zarzadzanie i1 inZynieria K1A_ W16 ﬁﬁ—ggg ﬁﬁ—ggg ﬁﬁ—ggg K1A K02
produkeji K1A_W20 _U06 K1A_U07 KIA_U08 KLA KO3
KIAU — - K1A K07
K1A_UO03 K1A_K02
Informatyka K1A_U06 K1A_U05 Eiﬁ—ggg Eiﬁ-ggg K1A K05
K1A U06 — - K1A K07
RMS K1A_KO01
Matematyka K1A W10 K1A W10 K1A W10 K1A W10 K1A_KO2
- - - - K1A K03
K1A K06




PEK

Wydzial . PEK_WO01 PEK_UO01 PEK _U02 PEK _UO03 PEK_KO01
Kierunek - - - - -
LA WoL K1A_UO01 K1A_U03 K1A_U04 ﬁﬁ—ﬁg;
Automatyka i robotyka KIA U05 K1A_U05 K1A_U05 K1A U05 K1A K03
- K1A_U06 K1A_U06 K1A_U06 K1A_KO7
Informatyka stosowana z K1A U01 K1A_UO1 K1A_U01 K1A_KO1
komputerowg naukg o K1A_W22 K1A_U02 K1A_U02 K1A_U02 K1A K02
Pt Tk - K1A U0S K1A_U03 K1A_U04 K1A_K03
materiatac - K1A_U05 K1A_U05 K1A_KO07
KIA W15 K1A_UO1 K1A_U04 K1A_U05 K1A_KO01
Inzvnieria materialowa K1A W4l K1A_U06 K1A_U06 K1A_U06 K1A_K02
2 KA Lo8 K1A_U07 K1A_U07 K1A_U07 K1A_KO3
- K1A_U08 K1A_U08 K1A_U08 K1A_KO07
LA W20 KL1A_U01 KLA_U03 K1A_U03 A
Mechatronika K1A UOS K1A_U05 K1A_U05 K1A_U05 K1A K04
- K1A_U06 K1A_U06 K1A_U06 KIA KOG
RMT K1A_KO01
Mechanika i budowa K1A UOB K1A_UO01 K1A_U03 K1A_U04 K1A_K02
maszyn - K1A_U06 K1A_U06 K1A_U06 K1A_K03
K1A_KO07
K1A_UO01_nit : K1A_KO1_nit
pm_01 ﬁﬁ—ﬂgi—gg PM_OL | k1A U04 nit pm_01
Nanotechnologia i K1A_WO08_nit K1A_U04 _nit om o pm_01 _ K1A_KO02_nit
technologie proceséw pm_01 - pm_01 . K1A_UO05_nit K1A_U05_nit pm_01 .
. gie p K1A_U06_nit K1A_UO05_nit moL pm_01 K1A_KO03_nit
materiatowych pm_01 pm_01 A L06 nit K1A_UO06_nit pm_01
K1A_U06_nit moL pm_01 K1A_KO07_nit
pm_01 pm_ pm_01
K1A_UO1
K1A_U04 K1A_U05 K1A_U06 KI1A_KOL
L K1A_W16 K1A_U07 K1A_U07
Zarzadzanie i inzynieria K1A_U07 K1A_KO02
" K1A_W40 KIA K1A_U08 K1A U08 KIA K
produkcji K1A_U10 08 K1A_U09 K1A_U09 KO3
- K1A_U09 K1A U10 K1AU10 K1A_KO07
K1A_U10 - -
K1A_KO01
- . K1A_U20 K1A_U20 K1A_U21 -
Administracja K1A_U22 KIA U22 KIA U22 KIA U22 K1A K02
_ — - K1A_K06
K1A_KO01
. K1A_K02
Logistyka K1A_W22 K1A_U28 K1A_U28 K1A_U28 K1A_K06
K1A_ K08
K1A_U09 K1A_KO01
ROZ Socjologia K1A U1l K1A_U10 Eiﬁ—gﬁ Eiﬁ—gﬂ K1A_K02
K1A U11 - - K1A_K06
K1A_U24 K1A_KO01
Zarzadzanie K1A_U26 K1A_U25 Eiﬁ—ggg Eiﬁ—ggg K1A_K02
K1A_U26 - - K1A_K06
K1A_U07 K1A_U07 K1A_U07 K1A_KO1
Zarzadzanie i inzynieria K1A W09 K1A_U08 K1A_U09 K1A_U09 K1A_Ko02
produkgji - K1A_U09 K1A U10 K1A_U10 K1A_K06
K1A U11 K1A U1l K1A U11 K1A_KO07
K1A W04 Eiﬁ_ﬂgg K1A_U08 K1A_U09 ﬁﬁ_ﬁgé
RT Transport - - K1A_U10 K1A _U10 -
K1A_WO05 K1A_U11 KLAULL KIATU11 K1A_K03
K1A_U20 - - K1A_KO07




poziom ksztalcenia: studia Il stopnia

przedmiot: Jezyk obcy
UWAGA:

e PEK _WO01, PEK_UO01, PEK_U02, PEK_U03, PEK_KO01 - przedmiotowe efekty ksztatcenia opisane w karcie
przedmiotu (Zatacznik 4)

e Symbole oznaczajace efekty ksztalcenia dla kierunkéw sa opisane w Zatgczniku do Uchwaty Senatu

Nr XXVIII/326/11/12

zamieszczonym

stronie

Dziatu

Spraw

Studenckich

Ksztalcenia

(http://www.polsl.pl/Jednostki/RD1/Strony/efekty ksztalcenia.aspx) oraz na stronach internetowych wydziatow
(Architektura i urbanistyka (RAr), Architektura wnetrz (RAr), Power engineering (RIE)).

. PEK
Wydzial Kierunek PEK_ W01 PEK _UO0O1 PEK _U02 PEK _UO03 PEK K01
K2A-W08 K2A-U09 K2A-U09 K2A-U09 K2A-K02
Architektura i urbanistvka K2A-U19* K2A-U19* K2A-U19* K2A-U19* K2A-K03
Y K2A-U20* K2A-U20* K2A-U20* K2A-U20* K2A-K08
RAr K2A-U21 K2A-U21 K2A-U21 K2A-U21 K1A-K14
. . . . 11 4% K2AW-K05
Architektura wnetrz K2AW-U14 K2AW-U14 K2AW-U14 K2AW-U14 K2AW-KO7
K2A W22 K2A_U01* K2A_U03* K2A_U04* ﬁﬁ—ﬁg;
Automatyka i robotyka K2A U05* K2A_U05* K2A_U05* K2A_U05* K1A K03
- K2A_U06 K2A_U06 K2A_U06 K1 A:KO7
K2A_U01* K2A_U02* N
_ _ K2A_W14* K2A_U02* K2A_U03* K2A_U02* K1A_KO01
Biotechnologia K2A_U02 KA U03* KA U04* K2A_U03 K1A_KO02
(miedzywydziatlowa) K2A_U03* - - K2A_U05 K1A_KO05
K2A_U06* K2A_U05 K2A_U05 K2A_U06* K1A_K06
— K2A U06* K2A U06* - —
K1A_KO01
* * * —
RAuU Control, electronic, K2A_W26 igﬁ—gg; gﬁ—ggg* gﬁ—ggi* K1A_K02
and information engineering | K2A_U02 K2A_U05 K2A_U05 K2A_U05 K1A_K03
K1A K07
Elektronika i K2A W12 K2A_U01* K2A_U03* K2A_U04* KIA K02
telekomunikacja K2A_U05* K2A_U05* K2A_U05* K2A_U05* -
K2A W07 K2A_U01* K2A_U02* K2A_U02* ﬁﬁ-ﬁg;
Informatyka K2A U02* K2A_U02* K2A_U03* K2A_U04* K1A_K03
- K2A_U05 K2A_U05 K2A_U05 KlA:K07
K1A_KO01
K1A_K06
RB Budownictwo Egﬁ—wgg K2A_U14* K2A_U14* K2A _U14* K1A K10
- K1A K12
K1A K13
I(?;lll?;il(j;r\]:}ll?iglizlowa) patrz RAu (zgodnie z oznaczeniami efektow na wydziale AEil)
K2A_U07* K2A_U11 K2A U1 K1A_KO01
Chemia K2A_U13* K2A_U11 K2A_U12* K2A Ul3* K1A_ K02
K2A_U14* K2A _U13* K2A_U13* KoA UL4* K1A_K05
K2A_U14* K2A _U14* = K1A_ K06
K2A_U01* K2A_U03* K2A_U03* KIA KO1
Inzynieria chemiczna « K2A_U03* K2A_U04* K2A_U04* -
RCh i procesowa K2A_U03 K2A_U04* K2A_U05 K2A_U05 ﬁﬁ—ﬁg?
K2A_U05 K2A_U06* K2A_U06* -
K2A_U01* K2A_U03* K2A_U03* K1A Kol
. . " K2A_U03* K2A_U04* K2A_U04* -
Technologia chemiczna K2A_U03 K2A_ U04* K2A_U05 K2A_U05 ﬁﬁ_igg
K2A_U05 K2A _U06* K2A_U06* -
K2A_U01* K2A_U03* K2A_U03*
Industrial and engineering K2A U03* K2A_U03* K2A_U04* K2A_U04* ﬁﬁ—igé
chemistry — K2A_U04* K2A_U05 K2A_U05 N
K2A _U05 K2A U06* K2A U06* -




PEK

Wydzial | oo PEK_WO01 PEK_U01 PEK_U02 PEK_U03 PEK_KO01
K2A_U01* K2A_U02*
T F - - K2A_U02*
Elektronika i K2A_U02* K2A_U03* —
- K2A_U05* - - K2A_U04 K1A_K02
telekomunikacja - K2A_U04 K2A_U04 K2A UO5* N
K2A_U05* K2A_U05* -
K2A_U01* K2A_U02*
- - K2A_U02*
RE Elektrotechnika K2A_U05* K2A_U02* K2A_U03* K2A_U04 K1A K02
K2A_U04 K2A_U04 KA U05*
K2A_U05* K2A_U05* -
K2A_U01* K2A_U02*
Mechatronika Egﬁ—‘a’gf* Egﬁ—ﬂgi K2A_U03 K2A_U03 K1A K04
— — K2A_U04* K2A_U04*
KA W04 K2A_UO1* K2A_U03* K2A_U04* Eiﬁ—ﬁg;
Gornictwo 1 geologia K2A U06* K2A_U05 K2A_U05 K2A_U05 KIA KO3
—_— * * * —_—
K2A_U06 K2A_U06 K2A_U06 KLA K07
RG K2A_U01*
K2A_U02* K2A_U02* K2A_U02* K1A K01
Insvnieria bezniccsefist K2A_W09 K2A_U05 K2A_U03* K2A_U04* K1A_K02
nzynieria bezpieczenstwa | o A yog* K2A_U06* K2A_U05 K2A_U05 K1A_KO3
K2A_U10* tylko K2A_U06* K2A_U06* K1A_KO07
TiOBiHP, 10iZK
K1A_KO01
L K2A_U01* K2A_U02* K2A_U02* K1A_K02
RIB Inzynieria biomedyczna K2A W11 K2A_U02* K2A_U03* K2A_U04* K1A_K04
K1A K08
{Brrll(l):;i(i;fr::}ll?igiglowa) patrz RAu (zgodnie z oznaczeniami efektéw na wydziale AEil)
KIA WOL K2A_U01* K2A_U02* K2A_U02* K1A_KO1
Eneraetvka koA WO K2A_U02* K2A_U03* K2A_U04* K1A_K02
gety oA Uo6* K2A_U05* K2A_U05* K2A_U05* K1A_K03
- K2A_U06* K2A_U06* K2A_U06* K1A K07
*
K2A_U04* K2A_U04* gﬁ—ggg* K1A_KO01
L, . K2A_ W01 K2A_U05* K2A_U06* - K1A_K02
InZynieria érodowiska K2A_W04* K2A_U06* K2A_U08 gﬁ—ﬁgg* K1A_K03
RIE K2A_U08 K2A_U09* KA U09* K1A_KO07
KaA WOL K2A_U01* K2A_U02* K2A_U02* K1A_KO1
Mechanika i budowa K2A WO2* K2A _U02* K2A _U03* K2A_U04* K1A K02
maszyn KA L06 K2A_U05* K2A_U05* K2A_U05* K1A_K03
- K2A_U06* K2A_U06* K2A_U06* K1A K07
K1A_KO01
b Gl K2A_ W01 K2A_U01* K2A_U01* K2A_U01* K1A_K02
USRI K2A_UO01* K2A_U27* K2A_U27* K2A_U27* K1A_K03
K1A K07
KaA WOL K2A_U01* K2A_U02* K2A_U02* K1A_KO01
L = K2A_U02* K2A_U03* K2A_U04* K1A_K02
* — — — -
Power engineering o K2A_U05* K2A_U05* K2A_U05* K1A_KO3
— K2A_U06* K2A_U06* K2A_U06* K1A K07
K2A_U01* N N K1A_KO01
Informatyka przemystowa K2A_W13* K2A_U02* Egﬁ—gg; Egﬁ-ggé* K1A K02
K2A_U04* - - K1A_KO03
K1A_KO01
L . . K2A_U0L* K2A_U03* K2A_U04* -
Inzynieria materialowa K2A_W13 K2A_U05* K2A_U05* K2A_U05* K1A_KO02
M K1A_KO03
N N K2A_U06* K1A_KO1
Metalurgia K2A_U10* Egﬁ—g%* Egﬁ—ggg* K2A_U09* K1A_K02
— — K2A_U10* K1A_KO03
*

Zarzadzanie i inzynieria K2A W20* Egﬁ—ggé* K2A_U03* K2A_U04* ﬁﬁ—ﬁgé
dukcji - - K2A_U06 K2A_U06 -
RICUEC K2A_U06 = - K1A_K03

K1A_KO1

K2A_ W13* K1A_K02

RMS Matematyka K2A_W13* - K2A_W13* K2A_W13* K1A K03
KL1A_KO06*

K1A_KO04

K1A K06




PEK

Wydzial e PEK W01 PEK_UO0O1 PEK_UO02 PEK_UO03 PEK_KO01
K2A_U01* K2A_U03* K2A_U04*
K2A_W14 K2A_U05* K2A_U05* K2A_U05* K1A_KO01
Automatyka i robotyka K2A_U05* K2A_U22 K2A_U22 K2A_U22 K1A_KO03
K2A_U23* K2A_U23* K2A_U23* K2A_U23* K1A_KO07
K2A_U24* K2A_U24* K2A_U24*
Informatyka stosowana z K2A W25 K2A_U01* K2A_U02* K2A_U02* ﬁﬁ-?g%
komputerowa naukg o K2A U02* K2A_U02* K2A_U03* K2A_U04* K1A K03
materla}ach - KZA_UOS KZA_UOS K2A_U05 K].A:K07
K2A WO09* K2A_U01: K2A_U03: K2A_U03: K1A K01
o ' KA W30 K2A_U03 K2A_U04 K2A_U05 N
InZynieria materialowa T K2A_U06 K2A_U06 K2A_U06 -
K2A_U07 K1A_KO03
K2A U08* K2A_U07* K2A_U07* K2A_U07* K1A K07
- K2A_U08* K2A_U08* K2A_U08* -
K2A W13 K2A_U01* K2A_U04* K2A_U05* K1A_KO01
c = K2A_U06* K2A_U06* K2A_U06* K1A_KO02
* — — — —
Mechatronika Egﬁ—ggg* K2A_U07 K2A_U07 K2A_U07 K1A_KO03
- K2A_U08* K2A_U08* K2A_U08* K1A_KO07
K2A UO1* K2A_U02* K2A_U02* K1A_KO01
RMT Mechanika i budowa K2A U0G* K2A U05 K2A_U03* K2A_U04* K1A_K02
maszyn - — K2A_U05 K2A_U05 K1A_KO03
K2A_U06 N N
K2A_U06 K2A_U06 K1A K07
K2A_U01_nit K2A_U02_nit K2A_U02_nit
pm_01* pm_01* pm_01* K2A_KO01_nit
K2A_U02_nit K2A_U03_nit K2A_UO03_nit pm_01
A K2A_WO08_nit pm_01* pm_01* pm_01* K2A_KO02_nit
Nanotechnologia i e — . — . — . o
t ahOtelc .0 ogia o pm_01 K2A_U04_nit K2A_U04_nit K2A_U04_nit pm_01
SIS MDY K2A_U06_nit pm_01* pm_01* pm_01* K2A_KO03_nit
materiatowych pm_01* K2A_U05_nit K2A_UO5_nit K2A_U05_nit pm_01
pm_01 pm_01 pm_01 K2A_KO07_nit
K2A_U06_nit K2A_U06_nit K2A_U06_nit pm_01
pm_01* pm_01* pm_01*
AT K2A_U02* K2A_U02*
— £3 *
K2A_WO07* K2A_U03* Egﬁ—ggg* ﬁgﬁ—ggg* K1A K01
Zarzadzanie i1 inZynieria K2A_W19 K2A_U04* K2A U07 K2A U07 K1A K02
produkcji K2A_U09* K2A_U07 . Y K1A KO3
K2A_U10* K2A_U08* K2A_U08 K2A_U08 K1A_KO07
- K2A U09* K2A_U09* K2A_U09* -
K2A U10* K2A_U10* K2A _U10*
- KIA_KOL
. . - - K2A_U09* K2A _U10* K1A_KO02
Socjologia K2A_U11 K2A_U11 K2A U11* K2A U11* KIA_K06
K1A K08
K1A_KO1
ROZ Zarzadzanie K2A_W25* K2A_U14* K1A K02
K1A K06
K2A_U06* K2A_U07* K2A_U07* Eiﬁ—ﬁg;
Zarzadzanie i inzynieria K2A W14 K2A_U07* K2A _U08* K2A_U09* KIA K03
produkcji K2A_U11* K2A_U11* K2A_U11* K2A_U11* K1A K04
K2A_U10 K2A_U10 K2A_U10 K1A KO8
K2A_U04* K2A_U05* K2A_U05* K1A_KOL
K2A_ W02 K2A_U05* K2A_U06* K2A_U07* K1A K02
RT Transport K2A_WO5* K2A_U08* K2A_U08* K2A_U08* K1A_KO3
K2A_U09 K2A_U09 K2A U09 K1A K07

* Zgodnie z uchwatg nr XXXI11/274/11/12 Senatu Politechniki Slaskiej z dnia 12 grudnia 2011 na Il stopniu ksztatcenia
prowadzony jest drugi jezyk obcy na wszystkich poziomach i efekty ksztatcenia sg rozliczane zgodnie z wymaganiami

dla poszczegdlnych poziomdw.




